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Neue Meß- und Regelmethoden für höhere Produktivität
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Scanner- und Sensor-Prinzipien
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Scanner
für alle Einsatz-
bedingungen

Single side

C – frame

O-frame (up to 14 m length)
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Moderne Rechnerstrukturen auf Basis des
Industriestandards PCS7 der Fa. SIEMENS

= Maschinensteuerung, Messung, Regelung,
Datenaufbereitung, Datenarchivierung,

Auftragsverwaltung (=MES)
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!!!

Niederenegetische Röntgenstrahlung (< 5 kV) als
Alternative zur Strahlung der natürlichen Nuklide für

Flächengewichtsmessungen

= Genehmigungsfreie Methode, patentgeschützt,
exklusiv von PROTAGON /SCANTECH
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• Berührungslose Dickenmessung auch
für offenporige Oberflächen
(Laser-Abschattungsprinzip)

• Kontaktierende Dickenmessung für Vliese
(Laser-Abschattungsprinzip)



Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Protagon – Non contact Thickness Sensor
(Laser - Triangulation)

Analysis-
electronic

Referenzplate
Sensor 2 with:
Laser 2,
(Reference level
for eddy current-
sensor)PROTAGON

Interface
(...)

Analysis-
electronic

Referenzplate
Sensor 1 with:
Laser 1,
eddy current-
sensor 1 & 2PAPER WEB

SENSOR 1

SENSOR 2

PROTAGON
Interface
(Profibus - DP,
CAN, Analog)
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Protagon – Non Contact Thickness Sensor
(Principle of Measurement)

Thickness of Material (d)
l2

l1 w2w1

Thickness of
material (d)

= (w1+w2) / 2 - l1 - l2
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Berührungsloser Dickenmesser nach dem Triangulationsprinzip

Berührungslos
internes Eichnormal für den gewünschten
Messbereich
Temperaturkompensiert
Oberflächenunabhängigkeit über
Sortenverwaltung

Messbereeich: 50 - 5000 µµµµm
Auflösung: ±±±± 0,5 µµµµm
Genauigkeit: ±±±± 0,25 % bzw. ±±±± 2µµµµm
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Single-side Scanner P92T
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Laser Shadow Principle
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Kontaktierende Dickenmessung mittels mechanischer Abtaster

Messbereeich: 50 - 5000 µµµµm
Auflösung: ±±±± 0,5 µµµµm
Genauigkeit: ±±±± 0,25 % bzw. ±±±± 2µµµµm
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Feuchtemessung mittels Infrarot-
Absorptionsprinzip

(same-spot-Technik)

Beschichtungsmessung mittels Infrarot-
Absorptionsprinzip
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Protagon – Moisture Sensor (Infrared - NIR - Same Spot)

44 to 6to 6 -- channelchannel
analysis electronicanalysis electronic

4 to 64 to 6 -- channelchannel
Special ConeSpecial Cone--SplitSplit OpticOptic
Protected by PatentProtected by PatentPROTAGONPROTAGON

InterfaceInterface
((ProfibusProfibus -- DP,DP,
CAN, Analog)CAN, Analog)

ControlControl--
electronicelectronic

PAPER WEBPAPER WEB

TRANSMITTERTRANSMITTER

RECEIVERRECEIVER

MotorMotor

Chopper wheelChopper wheel
Light sourceLight source
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REF 1 REF 2 SIG 1 REF3

Multi - Filter Layer Measurement
Wavelength (µm)

Absorption
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NIR/MIR Layer- and Moisture-Sensor

Sensor data:

� Same Spot Measurement without rotating filter
wheels (new development)

� Transmission- and Reflection
� Temperature compensation
� Software controlled Setpoint

� Range : up to 250 g/m2
� Resolution : 0,01 % H2O
� Accuracy : 0,1 % H2O•additional references in order to eliminate

effects of PER, dillution, fillers and
basisweight
•computation of coatweight measurement
of different layers
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Protagon – Moisture Sensor (Microwave)

Microwave-
resonator

PROTAGON
Interface
(Profibus - DP,
CAN, Analog)

Control-
and Analysis-
electronic

Microwave
Transmitter and
Receiver

PAPER WEB

( = SCANPRO DS20, DS30 or DS115)
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Protagon – moisture sensor (Microwave)
( = SCANPRO DS20, DS30 oder DS115)

Sensor features:

� high repeatability
� insensitive for material consistence and colour
� used for higher water content
� low maintenance required
� easy to integrate

� Measuring range : up to 70, 600,1500 g / m² H2O
� Resolution : 0,5 g / m² H2O
� Accuracy : 1 g / m² H2O
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Porositätsmessungen
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Der Porositätssensor nutzt die Online-Messung des Luftwiderstandes einer laufenden Bahn.
Der Sensor wird entweder auf dem Meßschlitten einer Traversiereinheit oder stationär in
einer Haltevorrichtung befestigt. Über pneumatische Schläuche ist der Sensor mit der
Auswerteienheit verbunden, deren pneumatische Umsetzer die Messunterdrücke in
elektrische Signale für die Rechnereinheit umsetzen.

Porositätssensor
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Integrierte Leistungssteuerungen für
direkte Prozeßregelung
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• Precise computation of nonlinear neck-in
• Storable start profile
• seperate edgehandling
• nonflat target profiles
• muliple dies

Features of the Protagon-Diecontrol:
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Typische Prozessbilder eines integrierten MES
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Schlussfolie

Protagon Process Technologies GmbH (P2T)
Gewerbegebiet Ringstr. 11

D-56579 Rengsdorf
Tel ++49-2634-9432-75
Fax ++49-2634-9432-77

Mail info@p2t.de
Internet www.p2t.de


